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In today
s industrial landscape, coPple[ challenges haYe ePerged that cannot Ee addressed through conYentional approaches alone, necessitating 
innoYatiYe PechanisPs that Eridge acadePic e[pertise with industrial reTuirePents� AdYances in cutting�edge PeasurePent and digital technologies 
hold significant potential to accelerate practical applications oI IundaPental science� 2ur donated research diYision leYerages precision PeasurePent 
techniTues, including synchrotron radiation spectroscopy, to Yisuali]e and Podel physical phenoPena, connecting adYanced Paterials and 
PeasurePent technologies with industrial proEleP�solYing needs� :e deYelop practical solutions Ey incorporating digital technologies such 
as AI and Io7, while cultiYating PeasurePent scientists who understand Eoth PanuIacturing enYironPents and acadePic perspectiYes through 
interdisciplinary sePinars and training prograPs� 7hese actiYities aiP to estaElish noYel industry�acadePia collaEoration approaches and nurture 
proIessionals capaEle oI addressing pressing societal challenges�

産業界では従来の技術的アプローチだけでは解決困難な複合的課題が数多く生まれており、アカデミアの専門知識と産業
界の実践的ニーズを橋渡しする新たな仕組みが求められている。背景には、先端計測技術やデジタル技術の発展が、基礎科学
の産業応用を加速させる可能性への期待感がある。当部門では、放射光分光をはじめとする精密計測技術を活用した物性現象
の可視化・モデリング化により、先端マテリアルと計測技術を産業界の具体的課題解決に結びつける取り組みを目的としてい
る。また、異分野融合セミナーの企画・実施や実地演習を通じて、モノづくりの現場を理解し、産業界と学術界の両方の視点
を兼ね備えた先端計測科学者の育成にも取り組む。これらの活動により、産学連携による新たな研究開発アプローチの確立と、
社会課題の解決に貢献できる実践的な人材の輩出を目指している。
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本研究室は、アカデミアの先端知と企業経営・開発の知見
を掛け合わせ、先端計測・マテリアル技術を核とする新たな
価値創造プロセスの創出を目指す。従来の技術的アプローチ
だけでは解決が難しい複合課題に対して、モノづくり現場と
アカデミア双方の知見を踏まえた分析を通じて課題の本質に
迫り、産業界中枢で先端技術をより効果的に活かすための枠
組みを構築する。企業の製品開発ニーズに応じ、放射光施設
を含む学内先端分析インフラを整理し、その連携体制の整備
と活用を進める。さらに、産業界の複合課題や先端基盤技術
の産業展開の高度化を踏まえたセミナー等を企画・運営し、
科学的専門性と事業感覚を備えた実践的人材の育成を通じて、
産業の発展に資する新たな研究基盤の確立を目指す。

:e aiP to create a new Yalue�generation process centered on adYanced 
PeasurePent and Paterials technologies Ey integrating adYanced 
acadePic Nnowledge with the perspectiYes oI corporate PanagePent and 
product deYelopPent� )or coPple[ challenges that cannot Ee resolYed 
through conYentional technical approaches alone, we identiIy underlying 
causes through root�cause analysis that integrates insights IroP Eoth 
industrial practice and acadePia, and estaElish a IraPeworN Ior Pore 
eIIectiYely leYeraging adYanced technologies in industry� 
In response to industrial product�deYelopPent needs, we Pap 
analytical inIrastructure across the uniYersity, including synchrotron�
radiation Iacilities, and proPote the estaElishPent and eIIectiYe use oI 
IraPeworNs Ior collaEoration� )urtherPore, the laEoratory plans and 
organi]es recurring sePinars and educational prograPs grounded in 
coPple[ industrial challenges and the adYancePent oI core technologies 
in industry, with the goal oI Iostering industry�ready talent eTuipped 
with Eoth scientiIic e[pertise and industry perspectiYe� 7hrough these 
actiYities, we seeN to estaElish a new research platIorP that contriEutes 
to industrial adYancePent�

1 先端計測・基盤技術と産業ニーズの融合による価値創
造プロセスの研究
5esearch on 9alue�&reation Processes through the Integration oI AdYanced 
0easurePent�&ore 7echnologies and Industrial 1eeds

2 先端分光・マテリアル技術の連携による産業課題解決
手法の高度化の研究
5esearch on the AdYancePent oI Industrial ProEleP�6olYing 0ethodologies 
through the Integration oI AdYanced 6pectroscopy and 0aterials 7echnologies

3 先端計測・基盤技術を基盤とした産業界の視点を有す
る実践的人材育成枠組みの研究
5esearch on )raPeworNs Ior Practical +uPan 5esource 'eYelopPent *rounded 
in AdYanced 0easurePent�&ore 7echnologies and (Tuipped with Industrial 
PerspectiYes

4 アカデミアの産業界との連携強化と産業集積拠点の高
度化に関する研究
5esearch on the 'eepening oI AcadePia±Industry /inNages and the 
(nhancePent oI Industrial &luster +uEs

特任准教授　高橋　一郎
Project Associ. Prof.  TAKAHASHI, Ichiro

https���www�issp�u�toNyo�ac�Mp�Paincontents�organi]ation�laEs�i�BtaNahashiBgroup�htPl

高橋研究室  7akahashi *roup
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